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MEMORANDO 29/2022 - GYN-CRHAS/CP-GOIANIA/IFG

Goiania, 18 de novembro de 2022.

A Geréncia de Pesquisa, P6s-Graduacéo e Extensao/IFG - Campus Goiania
Assunto: RESULTADO FINAL REFERENTE EDITAL N° 23/CAMPUS GOIANIA/IFG/2022 - PROCESSO DE

SELEGAO DE SERVIDORES INTERESSADOS EM SOLICITAR AFASTAMENTO PARA CURSAR POS-
GRADUAGAO STRICTO SENSU

A Comissao Avaliadora, regulamentada pela Circular n°® 48/2022 - CP - GOIANIA/IFG, de 31 de
outubro de 2022, torna publico o Resultado Final do Edital n°® 23/Campus Goiania/lFG/2022 - Processo de

selecdo de servidores interessados em solicitar afastamento para cursar poés-graduagao Stricto
Sensu, conforme a seguir:

NOME Pontuacgao Classificacao
Renan Rodrigues de Oliveira 50,1 1°
Eduardo Noronha de Andrade Freitas 43,0 2°
Matilde Batista Melo 26,0 3°
Camila Leopoldina Batista dos Santos 25,2 4°

Atenciosamente,

Comissao Avaliadora

Erika Regina Leal de Freitas assinado eletronicamente
Weder David de Freitas assinado eletronicamente
Marcia Tatianne Cardoso Trindade assinado eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por:

» Erika Regina Leal de Freitas, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 18/11/2022 16:23:56.
» Weder David de Freitas, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 18/11/2022 16:11:50.

» Marcia Tatianne Cardoso Trindade, AUX EM ADMINISTRACAO, em 18/11/2022 16:04:02.
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